














































专利名称(译) 超声波成像设备

公开(公告)号 US20190209129A1 公开(公告)日 2019-07-11

申请号 US16/243382 申请日 2019-01-09

[标]申请(专利权)人(译) 三星麦迪森株式会社

申请(专利权)人(译) 三星MEDISON CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) 三星MEDISON CO.，LTD.

[标]发明人 CHOI JIN HO

发明人 CHOI, JIN HO

IPC分类号 A61B8/00 A61B8/08

CPC分类号 A61B8/4227 A61B8/4254 A61B8/429 A61B8/4281 A61B8/0825 A61B8/4218 A61B8/4245 A61B8/4461

优先权 1020180002817 2018-01-09 KR

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

所公开的超声波成像装置包括：探测器，用于照射和接收超声波;校正构
件，包括：检查对象接触部分，设置为与检查对象接触并且可根据检查
对象的形状变形;以及探针接触部分提供使得探针可滑动地移动并具有弯
曲表面，用于测量探针和探针接触部分之间的距离的传感器或通过探针
施加到探针接触部分的力，以及用于滑动地移动探针的探针驱动装置。
在探针接触部分的曲面上探测并移动探针，使探针与对应于传感器测量
的信息的探针接触部分进行剂量接触。
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